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摘要(译)

在固化用于粘合TFT基板和对向基板的树脂的步骤中，每个都具有通过使用UV光光学对准的取向膜，可以在不使用光的情况下防止
由于UV光导致的取向膜的损坏。屏蔽罩。 在对向基板上的每个黑色矩阵之间形成UV光吸收层。 TFT和对置基板在其周边处通过树
脂密封，该树脂通过从对向基板侧辐射的UV光固化。由于吸收层对波长为300nm或更小的紫外光具有高吸收性而使取向膜劣化，
因此可以防止由于用于固化树脂的紫外光而对取向膜造成的损坏。因此，可以节省用于屏蔽显示区域的UV光的遮光掩模。
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